
















专利名称(译) 自动涂布超声波耦合剂的超声波系统及其涂布方法

公开(公告)号 CN106821417A 公开(公告)日 2017-06-13

申请号 CN201611252093.2 申请日 2016-12-30

[标]申请(专利权)人(译) 苏州佳世达电通有限公司
明基电通股份有限公司

申请(专利权)人(译) 苏州佳世达电通有限公司
佳世达科技股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 苏州佳世达电通有限公司
佳世达科技股份有限公司

[标]发明人 曾祈铭

发明人 曾祈铭

IPC分类号 A61B8/00 A61M35/00

CPC分类号 A61B8/4254 A61B8/4281 A61M35/00

其他公开文献 CN106821417B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明关于一种自动涂布超声波耦合剂的超声波系统及涂布方法，超声
波系统具有超声波探头及超声波主机，该超声波系统包括：第一传感
器，其设置于该超声波探头中；第二传感器，其设置于该超声波主机
中，该第二传感器与该第一传感器进行无线通信并产生第一信号；控制
单元，其设置于该超声波主机中，该控制单元用于接收并处理该第一信
号并输出控制信号；以及涂布装置，其电连接于该控制单元，该涂布装
置接收该控制信号并涂布该超声波耦合剂于该超声波探头上。本发明的
超声波系统避免了因手工涂抹超声波耦合剂的使用量无法控制以及涂抹
不均匀的问题，提升了操作的方便性，增加了超声检查的效率及准确
性。
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